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Fark basing

Fark basin¢ dlcimii

Fark basing 6lgiimUnde iki tarafin farkli basinglarinin yag dolu fark basing
6lclim hicresine etkisi vardir. Bu fark basincini elektronik bir sinyale
dénastarar.

Fark basing 6lcimu kullanilarak sivilarin, slispansiyonlarin, gazlarin
ve buharlarin basinci, seviyesi, yogunlugu ve debisi 6l¢tlebilmektedir.

Avantajlar

v/ Cok genis dlgiim araliklari ve proses baglantilari
sayesinde genis kullanim yelpazesi

v/ Fark basing transmitterleri ile sadece birkag mbar’lik
fark basinglarin dahi tespit edilmesi

v/ Diyafram contasinin yapisi sayesinde asiri
sicakliklardaki UrUnlerin dahi glivenli sekilde dlctimesi



Uygulama

Olgiim sapmasi

Olgiim hiicresi

Proses baglantisi

Proses sicakligi

Olgiim araligi

Asiri yik direnci

Sinyal cikisl

Gosterge/Ayar

Onaylar

Kullanislihgi

PRO

VEGADIF 85

PRO

CSB/CSS diyafram contasi

PRO

Elektronik Fark Basing¢

s

Sivilar ve gazlar

Sivilar ve gazlar

Yuksek basing ve sicakliklarda
da sivilar ve gazlar

< +0,065 %

0,2 %; 0,1 %; 0,05 %

metal 6lgim hucreleri

VEGABAR 80 serisinin sensor
kombinasyonuna bagl

Y-18 NPT, M10; 316L, alasimli
metalik diyafram contasi kurulumlu
secenek

DN 40 Gzeri flanglar, 2"
DN 50 dzeri hicreler; 316L, alasim
ve tantalumdan yapiimis 2"

DN 25 Uzeri flanglar, 1, hijyenik
baglantilar, 316L, dupleks, PVDF,
alasimdan G2 uzeri digli

-40 ... +105 °C

-40 ... +400 °C

-40 ... +400 °C

-16 ... +16 bar
(-1600 ... +1600 kPa)

-16 ... +16 bar
(-1600 ... +1600 kPa)

+0,025 ... +1000 bar
(+2,5 ... 100000 kPa)

400 bar’a kadar

400 bar’a kadar

200 kat 6lcim araligina kadar

4...20mA, 4 ... 20 mA/HART,
Profibus PA, Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

PLICSCOM, PACTware/DTM,
VEGADIS 81, VEGADIS 82,
VEGA Tools uygulamasi

PLICSCOM, PACTware/DTM,
VEGADIS 81, VEGADIS 82,
VEGA Tools uygulamasi

ATEX, UKEX, IECEx, CSA,
EAC (GOST), INMETRO,
tasma guvenligi, gemi insaati,
SIL2/3

VEGADIF 85 ile birlikte

ATEX, UKEX, IECEx, FM, CSA,
NEPSI, EAC (GOST), INMETRO,
CCOE, SEPRO, tasma gtivenligi,
gemi insaati, SIL2/3

v’ Olctim degerlerini gok hassas
Olgebildiginden ¢ok kiglk fark
basinglarin élgllebilmesi

v" Uygun diyafram malzemeleri
sayesinde kimyasallara karsi
yuksek dayaniklilik

v/ Kapiler boru olmadan yapilan
tam fark basing 6lcimu
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